
Title (en)
MECHANICAL OSCILLATOR

Title (de)
MECHANISCHER OSZILLATOR

Title (fr)
OSCILLATEUR MÉCANIQUE

Publication
EP 3637196 A1 20200415 (FR)

Application
EP 19201269 A 20191003

Priority
CH 12282018 A 20181008

Abstract (fr)
Oscillateur mécanique (1) pour pièce d'horlogerie comprenant :• un balancier suspendu (3) agencé pour osciller autour d'un axe de rotation
géométrique (9),• une pluralité de systèmes élastiques (5) agencés en série et reliant ledit balancier (9) à un organe d'attache (7) agencé pour
fixer ledit oscillateur (1) à un élément structurel (11) que comporte ladite pièce d'horlogerie ;caractérisé en ce que chaque système élastique (5)
comporte un nombre pair d'au moins quatre cadres extérieurs (5a) et au moins deux éléments de liaison intérieurs (5c), chaque cadre (5a) portant
deux éléments élastiques (5b) s'étendant chacun entre ledit cadre (5a) et l'un desdits éléments de liaison intérieurs (5c),en ce que chaque élément
de liaison intérieur (5c) est relié aux deux éléments élastiques (5b) portés par l'un desdits cadres (5a), ainsi qu'à un élément élastique (5b) adjacent
de chacun des cadres (5a) du même système élastique (5) se situant de part et d'autre dudit l'un cadre (5a) ;et en ce que chacun desdits systèmes
élastiques (5) est fixé à chaque système élastique (5) y adjacent par l'intermédiaire de l'un sur deux de ses cadres (5a), cesdits cadres (5a) étant
non adjacents l'un de l'autre.
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